Lithografie WS 2018/19
B-MNT 3 (2 SWS incl. Labor)

Vorlesungstermine:  donnerstags, 9:45 Uhr (A 109.2)
04.Okt., 11. Okt., 18. Okt., 25. Okt.
08. Nov., 15.Nov.,22. Nov., 29.Nov.,

06. Dez. sowie bei Bedarf 13.Dez 

Januar 2018: Wiederholung – falls gewünscht; Termin auf Anfrage
Labor: 
3er Gruppen, Dauer: 2 halbe Tage

Termine: s. Aushang 

Assistent: Dominique Decker und N.N. (Vertretung Frau Dr. Britz)
Klausur: (zusammen mit Halbleitertechnologie)
Januar 2018 (s. Prüfungsplan)
Prof. M. Saumer, Zweibrücken, 02. Oktober 2018
